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PREFACIO

Estimados colegas,

A nombre del Centro Nacional de Metrologia, de la Academia Mexicana de Optica, A.
C., de la Division de Optica de la Sociedad Mexicana de Fisica, A. C. y del Capitulo
México de la International Society for Optical Engineering, queremos darles la mas
cordial bienvenida a esta quinta edicion del Simposio “La Optica en la Industria” en la
ciudad de Santiago de Querétaro, México.

El programa del V Simposio “La Optica en la Industria” ha sido organizado de acuerdo a
dos tematicas: la definicion de lineas estratégicas de desarrollo en Optica para nuestro
pais, y la determinacion de mecanismos de integracion de redes de investigacion y
desarrollo tecnoldgico en dptica. En éste se presentardn 102 trabajos por parte de la
comunidad Optica mexicana y de algunos colegas de paises como Argentina, Canada,
Cuba, Espafia, Estados Unidos de América, Francia y Kuwait. Ante todos ellos, el Comité
Organizador Local se encuentra en deuda por haber mantenido un alto nivel académico
en los trabajos sometidos y haberles dado un enfoque de aplicacién inmediata a
problemas reales de la industria.

Asimismo, en el evento tendremos la oportunidad de escuchar a distinguidos miembros
de la comunidad industrial y académica de nuestro pais y de algunas instituciones de
otros paises, como lo son Teléfonos de México, S. A. de C. V., el National Institute of
Standards and Technology, el Fideicomiso para el Ahorro de la Energia Eléctrica, el
Consorcio Binacional de Optica, el Council for Optical Radiation Measurements, la
Colorado Photonics Industry Association, la International Society for Optical
Engineering y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia de México.

De igual forma, podremos conocer la oferta tecnologica en dptica con la que cuentan las
instituciones promotoras de este Simposio: el Instituto de Investigacion en Comunicacion
Optica de la Universidad Auténoma de San Luis Potosi, el Centro de Investigaciones en
Optica, A. C., el Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica, el Centro de
Investigacion Cientifica y de Educacion Superior de Ensenada, el Centro de Optica del
Instituto Tecnoldgico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo Tecnoldgico de la Universidad Nacional Autonoma de México y
el Centro Nacional de Metrologia; asi como asistir a la exhibicion de empresas
proveedoras de servicios y tecnologia dptica que se instalara durante ambos dias del
evento.

Esta quinta edicion del Simposio “La Optica en la Industria” permitira que aquéllos que
aplican la tecnologia 6ptica conozcan a quienes la desarrollan y unan sus esfuerzos hacia
la definicion de lineas de desarrollo estratégicas y hacia la solucion inmediata de los
problemas de la industria, y tendrd como objetivo buscar consolidar la colaboracién entre
la industria y la academia para que ambas puedan beneficiarse en el mediano plazo
mediante la promocion de convenios enfocados en esta direccion.
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Como una actividad innovadora, en esta ocasion se impartiran talleres en areas de la
Optica con gran aplicacién en la industria; como la colorimetria, la metrologia de fibras
Opticas, la iluminacion y la estimacion de incertidumbres. Es de destacar también, que
por primera vez para el Simposio “La Optica en la Industria” la International Society for
Optical Enegineering publicard las memorias en extenso, lo que le proyectara a nivel
internacional como el foro idoneo de vinculacion en dptica en nuestro pais.

Agradecemos a todos ustedes por su valiosa participacion y apoyo al V Simposio “La
Optica en la Industria” y esperamos que disfruten de su estancia en Santiago de
Querétaro.

El Comité Organizador Local del V Simposio “La Optica en la Industria”
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FOREWORD

Dear colleagues,

On behalf of the Centro Nacional de Metrologia, the Academia Mexicana de Optica, A.
C., the Division de Optica de la Sociedad Mexicana de Fisica, A. C. and the Chapter
Mexico of the International Society for Optical Engineering, we want to kindly welcome
you to this fifth edition of the Symposium “Optics in Industry” which will be held in the
city of Santiago de Querétaro, Mexico.

The program of the V Symposium “Optics in Industry” has been organized according to
two scopes: the definition of strategic areas for development in optics in Mexico, and the
determination of mechanisms to integrate R & D networks in optics. In this, 102 posters
will be presented by the Mexican optical community and some colleagues from countries
like Argentina, Canada, Cuba, Spain, United States of America, France and Kuwait. To
them all, The Local Organizing Committee expresses its gratitude for maintaining a
higher academic standard in the submitted contributions and having focused them
towards immediate solutions for real problems of the industry.

Likewise, in the event we will have the opportunity of listening to important members
from the industrial and academic community of our country and some other institutions
from abroad, like Teléfonos de México, S. A. de C. V., the National Institute of Standards
and Technology, the Fideicomiso para el Ahorro de la Energia Eléctrica, the Consorcio
Binacional de Optica, the Council for Optical Radiation Measurements, the Colorado
Photonics Industry Association, the International Society for Optical Engineering and the
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia of Mexico.

In similar manner, we will be able to know the technological offer in optics available at
the institutions that promote this Symposium: the Instituto de Investigacion en
Comunicacion Optica of the Universidad Autonoma de San Luis Potosi, the Centro de
Investigaciones en Optica, A. C., the Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y
Electronica, the Centro de Investigacion Cientifica y de Educacion Superior de
Ensenada, the Centro de Optica del Instituto Tecnoldgico y de Estudios Superiores de
Monterrey, the Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnolégico of the
Universidad Nacional Autonoma de México and the Centro Nacional de Metrologia; as
well as to visit the exhibition by optical technology and services supplying industries
which will be installed both days of the event.

This fifth edition of the Symposium “Optics in Industry” will allow those who apply the
optical technology to meet their developers and joint their efforts towards the definition
of strategic areas for development and towards the immediate solution of the problems in
industry, and will have as its main objective to look for the consolidation of the
collaboration between industry and academy so that both of them could benefit in the
mean term by means of the promotion of agreements focused in this sense.
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As an innovative activity for the Symposium, this time hands-on workshops will be
offered in some areas of the optics that are widely applied in the industry; like
colorimetry, optical fibers metrology, lighting and uncertainty estimation. It worth
noticing, that by the first time for the Symposium “Optics in Industry” the International
Society for Optical Engineering will produce the proceedings, promoting it
internationally as the forum for collaboration between industry and academy in optics in
our country.

We acknowledge to you all for your valuable participation and support to the V
Symposium “Optics in Industry” and hope you enjoy your stay Santiago de Querétaro.

The Local Organizing Committee of the V Symposium “Optics in Industry”

- Vi -
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Consejo Nacional Organizador 2005 / 2005 National Orgdanizing Council
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Carlos G. Trevino Palacios, INAOE
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Fermin Granados, INAOE
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PATROCINADORES / Sponsors

CONDUMEX

CENTRO DE INVESTIGACION
Y DESARROLLO

Tech

Automatizaciéon

La revista para el profesional
en instrumentacion y control

‘7 NATIONAL
’ INSTRUMENTS

TELIVIEX.

Centro de Investigacion y Desarrollo Condumex

Carretera Constitucion a SLP km 9.6 Parque Industrila Jurica,
Qurerétaro Qro. CP 76120 Teléfono: 442 2389000

Fax: 442 2 180717

Correo electronico: dtalavera@condumex.com.mx,
joseo@condumex.com.mx.

Contacto: Dr. Dimas Talavera Velazquez, José O. Valenzuela S.
www.condumex.com.mx

Sociedad de Instrumentistas de América, Seccion México, A. C.
INTECH México Automatizacion.
Av. San Antonio 256-802, Col. Ampliacion Napoles,
03849 México, D. F.
Teléfono: 55 56119916
Fax. 55 56111240
Correo electronico: intechmexico@isamex.org, cperez@isamex.org,
modesto.vazquez@prodigy.net.mx
Contacto: Lic. Claudia Pérez - Coordinadora ISA México
Lic. Modesto Vazquez - Editor Ejecutivo InTech
WWW.isa.org

National Instruments México, S. A. de C. V.

Insurgentes Sur 619-601 Col. Napoles, C. P. 03810, México D. F.
Teléfono: 33 38156934

Correo electronico: nestor.sanchez@ni.com

Contacto: Ing. Javier Francisco Gutiérrez Santos

www.ni.com

Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Querétaro

Luis Pasteur Sur # 36 Col Centro/ C.P: 76000, Santiago de Querétaro,
Qro.

Teléfono: 442 2243218, 2127266 y 2143685

Fax. 442 2126156

Correo electronico: aliar@concyteq.org.mx

Contacto: Dr. Alejandro Lozano

www.concyteq.org.mx

TELMEX

Av. Constituyentes 116 Ote. 1er Piso, C. P. 76047
Querétaro, Qro., México,

Teléfono: 442 2133730

Fax. 442 2133382

Correo electronico: etsierra@telmex.com
Contacto: Lic. Esther Diana Torres Sierra
www.telmex.com
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Satelsa, S. A. de C. V.
Ciruelos No. 137-3, Jurica, C. P. 76100, Querétaro, Qro.
‘ Teléfono: 442 218 8130
Q -I:-E |_ Fax. 442 199 0302
Oy SA -
w Correo electronico: satelsa@satelsa.com.mx, ventas@satelsa.com.mx

Contacto: Arq. Luz Ma. Cervera Ceballos
www.satelsa.com.mx

Agilent Technologies México, S. de R.L de C.V.
w Blv. Adolfo Lopez Mateos No. 2009 - 202
g B Agilent Technologies Col. Los Alpes, Alvaro Obregon, CP. 01010, México, D.F.
i Teléfono: 01 800 5064 800 / 55 91715500
Fax. 55 91715575

Correo electrénico: linea_directa@agilent.com,
-II alejandro_navarro@agtel.com.mx
AGtel Contacto: Ing. Alejandro Navarro Marin

www.agilent.com.mx

Acterna de México, S. A. de C. V.
San Francisco No. 6, Col del Valle, 03100, México, D. F. México
{ ‘ Teléfono: 55 55436644

Fax. 55 55438660

Correo electrénico: info.mex@acterna.com,
ACTERNA. oscar.marquez@acterna.com
Contacto: Ing. Oscar Marquez
www.acterna.com;/mexico

Communications Test and
Management Solutions

Insimet, S. A. de C. V.
Gabino Barreda 1832-2, Fraccionamiento Ciudad Satélite
C. P. 72320, Puebla, Puebla
Teléfono: 222 2183049
Fax. 222 2183049
Correo electronico: martinventa@aol.com
C Paiytes Contacto: Ing. Martin Ramirez Venta
e www.polytec.com

INSIMET, §.A. DE C.V.

Supervy Sistemas, S. A. de C. V.
Circuito Bahamas No. 9-16, Col. Lomas Estrella

C. P. 09890, Iztapalapa, México, D. F.
YOKOGAWA’ Teléfono: 55 56563864
Correo electronico: ereyes@supervy.com.mx

Contacto: Ing. Ernesto Reyes Martinez
WWW.SUpervy.com.mx

Varian, S. de R. L. de C. V.
A Concepcion Béistegui No. 109, Col. Del Valle
C. P. 03100, Ciudad de México.
Teléfono: 55 55239155
Fax. 55 55239155 Ext. 202
Correo electronico: jorge.barreras@varianinc.com

V A R I A N Contacto: Ing. Jorge L. Barreras Lara

www.varianinc.com
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Construlita de Querétaro S.A. de C.V.
Acceso IV, No.3, Fracc. Industrial Benito Juarez
C.P. 76130, Querétaro, Qro.
pH I LI ps Teléfono: 442 2383900 / 05
Fax. 442 238 3999
con,tru'itq Correo electronico: construlita.iluminacion@philips.com,
xanic.espinosa@philips.com

Contacto: L.D.G. Xanic Espinosa Laguna
www.luz.philips.com

Sistemas Infrarrojos y de Potencia KLM, S. A
Cristébal Colén No. 90, Col. Colon Echegaray
C. P. 53310, Naucalpan, Estado de México.
Teléfono: 55 53602022

Fax. 55 53601361

Correo electronico: sipkim@prodigy.net.mx
Contacto: Ing. Eduardo Moran de los Santos

EXACTO TECNOLOGIA DE PUNTA EN ARQUITECTURA E ILUMINACION
Hiutzilihuitl No. 64, Col. La Preciosa, Azcapotzalco
C.P. 02460, México, D. F.

[ AR Teléfono: 55 52365000 / 52366000

L. ZN/EANC Fax. 55 52367000

R SRS o Correo electronico: gexacto@yahoo.com.mx, exacto@prodigy.net.mx
Contacto: Ing. Javier Francisco Gutiérrez Santos
www.photontech.com

Laboratorio de Calibracién y Calificacion S. A. de C. V.
Calle 1-B No. 73 Int. 3, Col. San José de la Escalera
\ Del. Gustavo A. Madero, C. P. 07630. Ciudad de México, D. F.
o Teléfono: 55 53913848 / 53887768 / 53694718
= Correo electronico: r.marin@calibracion.com.mx
Contacto: Ing. Ricardo Marin Joya
www.calibracion.com.mx

Perkin Elmer de México S.A.
Av. Paso de las Campanas No. 102-5, Fracc. Vistas del Valle
) Ex Hacienda Santa Ana, C. P. 76116. Querétaro, Querétaro, México.
Teléfono: 442 2438827
Fax. 442 2438828
. Correo electronico: pkimex@perkinelmer.com,
precisely. claudia.reyes@perkinelmer.com.mx
Contacto: I. Q. Claudia Reyes Zamora
www.perkinelmer.com.mx

Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica
Mariano Escobedo No. 420 Col. Anzures C. P. 11590 México D. F.
Teléfono: 55 52543044 ext. 96020
F’DE Fax. 55 52543044 ext. 96152
- Correo electronico: gonzalo.martinez@cfe.gob.mx

Contacto: Ing. Gonzalo Martinez Flores
www.fide.org.mx
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Metrocal S. A. de C. V.

Paseo de las Fuentes 5100-B,Col. Del Paseo Residencial
C. P. 64920, Monterrey, N. L., México

Teléfono: 81 83657188

Fax: 81 83657145

KONICA MINOLTA Contacto: Ing. Victor Leor

e-mail: victor@macrolab.net

www.mli.com.mx

Exacolor Laboratories
Barranquilla 150, Col. Altavista, C. P. 64840. Monterrey, N. L., México,
Teléfono: 81 81288000

e‘ - ‘300’0" Fax. 81 81288001

- Correo electronico: alejandro@exacolor.com.mx,

Contacto: Alejandro Fernandez,

www.exacolor.com.mx

Thor Labs, Inc.
435 Route 206 North, Newton, NJ 07860, USA.
Teléfono: 1 973 579 7227 7

o S Fax: 1973 300 3600 8
Contacto: Amy Eskilson
Correo electrénico: sales@thorlabs.com
www.thorlabs.com

MultiON Consulting, S. A. de C. V.
Insurgentes Sur 1236-301, C. P. 03200, México, D. F.
Teléfono: 55 55594050 ext. 160

| lllt'ION?J Fax: 55 55594048

CONSULTING 5.A.DEC.V. Contacto: Lic. Lisette Gomez Morales

Software Cientifico y Técnico

Correo electrénico: Igomez@multion.com.mx
http://www.multion.com.mx

E d mu d Procesos Graficos para Publicidad, S. A. de C. V.
ﬂ" e et Av. del Autotransporte 204, C. P. 37179, Ledn, Gto.
Teléfono: 477 7742600

i Fax: 477 7742601

— /// Contacto: Ing. Antonio Jorge Capiz
PRCX:ESOS : Correo electronico: antonio.jorge@procesosgraficos.com.mx
GRAFICOS PARA PUBLICIDAD SA DECV http://www.procesosgraficos.com.mx

tics

Freixenet de México, S. A. de C. V.

Carretera San Juan del Rio - Cadereyta km. 40.5

Ezequiel Montes, Querétaro.

Teléfono: 441 2770147

Fax: 441 2770147

Correo electronico: relpublicas@freixenetmexico.com.mx
Contacto: Enologo Josep Anton Llaquet
www.freixenetmexico.com.mx
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ALGUNOS HOTELES EN QUERETARO / Some Hotels In Down Town

HOTEL SEDE Fiesta Americana

W<
m b Blvd. Bernardo Quintana Arrioja 4050
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5@ CONSTITUYENTI 2
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&
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- ADI
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1. Casa de la Marquesa
Madero #41 Centro Historico
Tel.(442) 212-00-92- y 212-00-98
Tel. 018004017100

2. Meson de Santa Rosa
Pasteur sur #17 Centro
Historico

Tel. (442) 226-23 y 224-27-81

3. Meson de la Merced

16 de septiembre # 95 Oriente
Centro Historico

Tel. (442) 214-14-98 vy 214-14-99

4. Plaza Camelinas Hotel
Av. 5 de febrero #201

Colonia Virreyes

Tel. (442) 216-54-94 y 216-05-75
Tel. 018004002100

5 Real de Minas

Av. Constituyentes #124 pte.
Colonia El Jacal

Tel. (442) 216-04-44 y 216-05-
01

Tel 018004003400

6. Hotel Mirage

Pasteur #277 Sur

Colonia Mercurio

Tel. (442) 212-80-10 y 212-70-14
Tel. 018004013700

7. Hotel Meson del Alfarero
Av. Hidalgo #71 Poniente

entre E. Montes y Ocampo
Centro

Tel. (442) 212-70-53 y 214-05-41

8. Hotel Fiesta Inn
Av. 5 de febrero 108,
Col. Ninos Héroes,
Tel. (442) 196-00-00

- XiV -
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PROGRAMA / Program

Miércoles 7 de septiembre de 2005 / Wednesday, September 7, 2005

Hotel Fiesta Americana Querétaro

18h00-20h00 @ Registro / Registration

Jueves 8 de septiembre de 2005 / Thursday, september 8, 2005

08h00 - 09h00 ‘ Registro / Registration

Bienvenida / Welcome

Héctor O. Nava Jaimes
09h00 - 09h15 | pirector General / General Director
Centro Nacional de Metrologia

Ceremonia de Inauguracion / Opening Ceremony

09h15 - 09h30 Oragio C. Barbos_a Garcia
Presidente / President
Academia Mexicana de Optica

Platicas Invitadas / /nvited Talks

Tecnologias 6pticas en telecomunicaciones: El camino hacia una nueva era
Optical technologies in telecommunications: The way to a new age
09h30 - 10h30 Eduardo qémez Chibli
Director Técnico y de Larga Distancia / Technical and Long Distance Service Director

Teléfonos de México, S. A. de C. V.

La Optoelectronica en el NIST: servicios de medicion y colaboracién con la industria

Opftoelectronics at NIST: measurement services and partnerships with industry
10h30 - 11hoo = K€Mt B- Rochford - . o

Jefe de la Division de Optoelectronica / Chief of the Opitoelectronics Division

National Institute of Standards and Technology at Boulder

Los proyectos de optica industrial y los apoyos del FIDE al desarrollo tecnolégico

FIDE projects for industrial applications of optics and supports for technological development
Juan Carlos Guzman Beas

Coordinador de Proyectos Alternativos / Alternative Projects Coordinator

Fideicomiso para el Ahorro de la Energia Eléctrica

11h00 - 11h30

Metrologia dptica para LEDs y para iluminacion de estado solido
Optical metrology for LEDs and solid state lighting

11h30 - 12h00 | Yoshi Ohno '
Lider de Grupo, Divisiéon de Tecnologia Optica / Group Leader, Optical Technology Division
National Institute of Standards and Technology at Gaithersburg

12h00 - 12h30 | Café y Visita a Exhibicion de Patrocinadores / Coffee and Sponsors Exhibition
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Presentacion de Ofertas Tecnologicas / Technological Offer

Gonzalo Paez Padilla
Director de Vinculacion y Desarrollo Tecnoldgico / Director for External Aftaires and Technology
Centro de Investigaciones en Optica, A. C.

José Miguel Fernandez Pena
Director de Vinculacion / Director for External Affaires
Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electrénica

12h30 - 13h30

Francisco J. Mendieta Jiménez
Ex-Director General / Former General Director
Centro de Investigacion Cientifica y Educacion Superior de Ensenada

13h30 - 14h30 | Comida / Lunch

h h Sesion de Carteles 1 / Posters Session 1
14h30 - 16h00 , . .
Café y Visita a Exhibicion de Patrocinadores / Coffee and Sponsors Exhibition

Panel de Discusion / Discussion Panel

Lineas estratégicas de desarrollo en dptica para México
Strategic areas for development in optics in Mexico

Moderador / Session Chair:
Francisco J. Mendieta Jiménez
Ex-Director General / Former General Director
Centro de Investigacion Cientifica y Educacion Superior de Ensenada

Participantes / Participants:

Antonio Sierra Gutiérrez
Director General / General Director
Centro de Ingenieria y Desarrollo de Condumex

Joel Enriquez Teran
Disenador de Producto / Product Engineer
Philips, Construlita de Querétaro
16h00 - 18h00
José Alberto Olivares Lecona
Investigador / Researcher
Centro de Investigacion en Polimeros, Consorcio Comex

Néstor Sanchez Garcia
Gerente Regional para el Bajio / Bajio Regional Manager
National Instruments de México

Tematica: Scope:

Conocer los puntos de vista de la industria sobre las
lineas estratégicas de desarrollo en el campo de la
Optica que actualmente se requieren en México; asi
como discutir cuales deberan ser aquéllas que le
permitirdn a nuestro pais incrementar su
competitividad en el futuro.

Coctel de Bienvenida / Welcome Cockiail

19h00 - 21h00 Museo Casa de la Zacatecana
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To know the point of view from the industrials
about the strategic R&D lines in optics which are
needed in Mexico in the present: as well as discuss
on which of them will allow our country to increase
its competitiveness in the near future.
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Viernes 9 de septiembre de 2005 / Friday, september 9, 2005

08h00 - 09h00 | Registro / Registration

Platicas Invitadas / /nvited Talks

09h00 - 09h40

09h40 - 10h20

10h20 - 11h00

11h00 - 12h00

12h00 - 12h30

Actividades cientificas del Centro Binacional de Optica
Scientific activities of the Binational Center in Optics
Eugenio R. Méndez Méndez

Secretario Cientifico / Senior Scientific Officer
Consorcio Binacional en Optica

Administracion del flujo de informacion hacia una organizacion de investigacion y desarrollo
Managing information flow to an R&D organization

Michael A. Jergens

Presidente / President

Council for Optical Radiation Measurements

Perspectiva selectiva de clusters fotonicos
Selected overview of photonics clusters
Silvia Mioc

Presidenta / President

Colorado Photonics Industry Association

Instrumentos de apoyo para el desarrollo tecnolégico y creacion de nuevos negocios
Support programs for technological development and new business establishment
Guillermo Aguirre Esponda

Director Adjunto de Modernizacion Tecnolbgica / Director for Technological Modernization
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia

Café vy Visita a Exhibicion de Patrocinadores / Coffee and Sponsors Exhibition

Presentacion de Ofertas Tecnologicas / Technological Offer

12h30 - 13h30

Alfonso Lastras Martinez
Director General / General Director
Instituto de Investigacion en Comunicacion Optica

Roberto Ortega Martinez
Jefe del Laboratorio de Optica Aplicada / Head of the Applied Optics Laboratory
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnologico

Alfonso Serrano Heredia
Director del Centro de Optica / Director of the Optics Center
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey

Salvador Echeverria Villagomez

Director de Metrologia Fisica / Director of Physics Metrology
Centro Nacional de Metrologia
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13h30 - 14h30 | Comida / Lunch

14h30 - 16h00

Sesion de Carteles 2 / Posters Session 2

V Symposium “Optics in Industry”
September 8 & 9, 2005
Santiago de Queretaro, Mexico

Café y Visita a Exhibicion de Patrocinadores / Coffee and Sponsors Exhibition

Panel de Discusion / Discussion Panel

16h00 - 18h00

18h00 - 18h20

Mecanismos de integracion de redes de investigacion y desarrollo en optica
Mechanisms for Integration of R & D networks in optics

Moderador / Session Chair:
Salvador Echeverria Villagomez

Director de Metrologia Fisica / Director of Physics Metrology

Centro Nacional de Metrologia
Participantes / Participants:

Carlos A. Gongora Caamal

Secretario de la Comision de Capital de Riesgo / Secretary of the Commission for Risk

Capital

Asociacion Mexicana de Directivos de la Investigacion Aplicada y el Desarrollo Tecnolégico

Eugenio R. Méndez Méndez
Secretario Cientifico / Senior Scientific Officer
Consorcio Binacional en Optica

Guillermo J. Larios Hernandez
Delegado Comercial / Trade Commissioner
Embajada de Canada en México

Silvia Mioc
Presidenta / President
Colorado Photonics Industry Association

Temadtica:

Reunir los puntos de vista de diversas
organizaciones cientifico-tecnolégicas, en torno a
la definicion de los mejores mecanismos para
lograr la integracion de redes de investigacion y
desarrollo en 6ptica que permita la utilizacion
eficiente de la infraestructura de investigacion en
Optica con que cuenta el pais en las instituciones
publicas y privadas.

Ceremonia de Clausura / Closing Ceremony

J. Rufino Diaz Uribe
Presidente / President
Division de Optica de la Sociedad Mexicana de Fisica

- Xviii -

Scope:

To know the points of view from several
actors from scientific and technological
organizations, about the definition of
schemes to integrate R&D networks in
optics, allowing the efficient use of the
installed infrastructure in public and
private institutions of Mexico.
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